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摘要(译)

本发明提供了用于原位手术应用的测量学系统中的点大小光照。特别是
提供了一种测量学方法，包括以下步骤：在离目标部位已知距离处定位
点光源投射器，通过半透明的掩模投射光束，由光束在目标部位上形成
放大图案，目测放大图案的在目标部位上形成的部分并且基于掩模图案
的已知尺寸、放大系数和放大图案的在目标部位上形成的部分来确定目
标部位的测量值。光束从点分散并且半透明的掩模具有已知尺寸的掩模
图案。所述放大图案是由掩模图案以所述放大系数放大而成。
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